
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avviso di procedura per il conferimento di un incarico individuale 
di collaborazione occasionale presso il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia per lo 
svolgimento di attività di “Progettazione, design del layout e ottimizzazione di un processo di 

micro-electroplating per fabbricazione di un master per la replica polimerica di dispositivi 
microfluidici Lab-On-a-Chip (LOC) e realizzazione di una procedura e relativa interfaccia software 

per Automatic Visual Inspection (AVI) del relativo processo nell’ambito del Progetto Bandiera MIUR 
NanoMax” 

 
 
 

 
cod. 34/15/CC 

 

 

Convocazione per lo svolgimento del colloquio 

 

 
 

Il colloquio per i candidati esterni si terrà il giorno 01/07/2015 alle ore 8,00 
presso il Laboratorio CHILAB del Dipartimento di Scienza Applicata e 

Tecnologia di questo Politecnico – Palazzo Einaudi – Lungo Piazza d’Armi 6 – 
Chivasso (TO). 

 

 

 


